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전자 현미경 및 이온현미경 개발 시 꼭 필요한 팁 
클리닝 기술

관 내 표면에 패턴을 갖는 공명 방지 프루브 및 흡음관015 016

초고진공에서의 미세팁의 클리닝 방법 마이크로폰 프루브 및 그를 구비한 음향 측정 장치

고성능 전자 현미경 및 이온현미경 개발을 원하시면 팁 클리닝 기술이 답입니다. 

나노기술의 발전은 현미경 관련 연구 업적과 깊은 관계가 있습니다. 대부분의 나노기술 관련 연구논문이 전자현미경

으로 획득한 결과물을 실험적 증거로 제시하고 있기 때문이지요. 단순히 작은 것을 크게 보여주는 것 이상의 의미를 

가지는 현미경은 물리학을 넘어 인류의 삶의 질 발전에 큰 역할을 하고 있습니다. 하지만 안타깝게도 우리나라는 나

노기술에 대한 연구는 활발한 반면, 현미경 관련 연구 업적은 매우 미미한 편이지요. 나노기술의 발전을 위해서라도 

현미경에 대한 연구와 개발 역시 반드시 이루어져야 할 부분입니다.  KRISS는 전자 현미경 및 이온현미경 개발 시 꼭 

필요한 팁 클리닝 기술을 보유하고 있습니다. 초고진공에서 질소가스와 고전압의 반응을 이용한 초미세 팁의 클리닝 

기술은 질소가스를 이용하여 팁의 표면 오염물질을 초고진공으로 제거합니다. 팁에 높은 열을 가하지 않으므로 팁이 

뭉툭해지는 현상을 방지할 수 있으며 FIM(Field lon Microscope)으로 팁의 클리닝 과정을 보면서 진행하므로 조

정이 가능하다는 강점이 있습니다. 국내 나노기술 발전을 이끌 고성능 현미경의 개발, 연구에 KRISS가 보유한 팁 클

리닝 기술이 핵심 역할을 할 것입니다.

소리를 잡아내는 마이크로폰은 음향 측정에 있어 필수적입니다. 현재 마이크로폰은 음성 

인식 로봇을 구현하는데 사용될 뿐 아니라 자동차 소음을 측정해 잡음을 최소화 하는 등 다

양한 음향 측정 기구로 사용되고 있지요. 음향을 측정하는 마이크로폰에는 진동판이 필요

한데 유체가 흐르는 관 내부나 비바람이 부는 환경에서는 진동판을 직접 노출시킬 수 없습

니다. 이 경우 모세관이나 프루브를 사용하는 방법이 있지만 공명 등의 왜곡 현상이 발생하

게 되는데요, 이런 왜곡 현상을 방지할 수 있는 KRISS의 기술이 '관 내 표면에 패턴을 갖는 

공명 방지 프루브 및 흡음관'입니다. 이 기술은 프루브에 일정 또는 불규칙한 패턴을 만들

어 왜곡을 억제할 수 있습니다. 이는 기존 마이크로폰이 가지는 문제점을 크게 개선시켜 다

양한 음향 계측 분야에 사용이 가능할 것으로 기대됩니다.
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관 내 표 면 에 패 턴 을 갖 는 공 명 방 지 프 루 브 및 흡 음관

Sound absorption probe and tube having pattern on the inner surface

기술개요

* 마 !크로폰의 진통판몰 직접 노출시칠 수 없는 환경 (유체가 흐르는 관 내부.비 바람이 었는 야화

3온의 환경 ■豆)에서 2암을 측정하기 위하여，고세관이나 도관 (흐루브)등몰 야용하여 소리가

전달되는 경로톨 안들어 S파들 측정하는 방법몰 이용한다.그러나 이러한 도관은 S향학적으로
용답올 갖는 구조이기 때문에,뮴향의 £1입 과정에서 왜국이 발생하게 된다.특히 관은 유한한

길이를 가질 수밖매 없기 때문에 이 길이에 관련된 5 명이 발생하개 되며 h결합 구조에 의한

을향학적 불연속 구조에 의한 영향도 발생하게 된다.본 기술은 이러한 프루브 또는 덕트 내부에서

발생하는 공명 등의 왜국 현장몰 줄이기 위하여 > 뮴파가 안입되는 입력단 프루브매 일정 또는

불규칙한 패턴 넣는 것이다t 이려한 구조는 관의 벽면에서 발생하는 감쇠톨 크게 하기 때문에,관의
유한한 길이나 불연속 구조예 의하여 발생하는 왜곡 현상을 크게 억제하는 것이 가눔하다.

기술특징

1. 본 기술은 C■파가 £1입되는 입력단 프루브예 규칙적 또는 불규칙한 패턴을 만들어 입력단예서의

감쇠를 크개 항으로써，땅탄한 S압 g 밤을 얻기 위한 구玉이다.

2+규칙적 패턴은 첨부도면과 같이 나사산을 내는 방식으로 구현 할 수 있다。이 때, 나사산의

피치률 조절항으로써 감쇠랑과 주파수 특성몰 조절한다. 이려한 방식은 일반적인 도관형 프루M에
적용이 용이하다

3 불규칙한 패번은 발포재와 갈이 공극믈 가지고 있는 재료에 구멍몰 내는 방식으로 구현이

가늉하다. 이 때，공극의 크기 및 분포 일도에 의하여 감쇠량과 주마수 특성몰 조절한다. 이러한

방식은 다른 구조물이나 블록 동에 프루브 마이크가 내장되는 경우에 적용이 용이하다.

* 본 기술은 프루브 마이크로폰이 갖는 문제점을 크게 개선할 수 있기 때문에. 용향 계측의

용용분아를 크게 학대찰 今 있을 것으로 기대된다. 또한 용향 계측몰 정뵙도■ 향상시침으도

인하여, 센서의 정일도가 보장되어야 적용이 가능하였던 많은 용향 어레이 기술들몰 현장에 직접

적용할 今 있게 될 것으로 기대된다.

응용분야

* 외부 환경에 취약한 파통 람촉자 개발 전반

키워드 A_

> 홉용관 > 공명방지

시장전망_

• 마이크로폰 프루브는 현재 계측용 마이크로폰매 제한적으로 적용되고 있올 뿐이지안t옥외 및

작업 환경롱의 않은 상황에서 적용이 가늉하다.
• 본 기술은 이러한 프루브 마이크로폰이 갖는 문제점 (©답의 왜꾹：)몰 크게 개선할 수 있으며

구현도 간단하기 때문에 m 적용용으로 적합한 기술이기 때문에 시장성이 높다:2할 수 있다.
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연구실환경모델제작

연구개발완료

시제품제작

실현성 검증완료

거래유형

기술이전 형식

구분 국가 관련번호 특허명칭
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